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Оқу құралында вакуум техникасының теориясымен  бірге замануи 
вакуумдық технологиялардыңнегіздері сипаттамасы берілген. 
Вакуумдағы негізгі физикалық процесстері қарастырылып, плазма 
технологиясында қолдану әдістерікелтірілген. Оқу құралында өндірісте 
қолданатын  вакуумдық сорғыштар түрлері келтірілген және олардың 
негізгі сиптаматлары берілген. Осы оқу құралы физикалық және 
технологиялық мамандарға қосымша оқу құрал ретінде арналған, 
сондықтан физикалық процесстертеориялық жүзінде қарапайым түрде 
қарастырылған.  

 

 


